[image: e190cb8870456607d22299ae0e445b0]项目编号：ZJZBSX-221042-10132
项目名称：陕西科技大学机械工程学科平台建设项目
[bookmark: _Toc16932][bookmark: _Toc8198]包2：光刻机
[bookmark: _Toc5316]一、采购内容及清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	 光刻机
	1
	套


[bookmark: _Toc5116]二、技术要求
	序号
	名称
	技术指标要求

	1
	光刻机
	高精密单面光刻机的组成由主机（含机体和工作台），对准用单筒显微镜， 高均匀性曝光头，带无油型真空泵一台。设备能真空吸附 5" ×5"方形掩板,对版的厚度1～3mm。 设备能适用于Φ100mm 圆形基片；基片厚度≤5mm；曝光面积：Φ100mm ，曝光不均匀性≤±4%，曝光强度：≥5mw/ cm²（此指标用紫外光 源 I 线 365nm 测量）；接触式曝光机，曝光分辩率：真空≤2μm，对准精度≤2μm；带套刻功能。
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